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第三十二章  射微透鏡 ( Lenses for Microprojection ) 

 
射微鏡光學系統是供銀行作為支票和其它金融資料記錄，信用卡公司交易

記錄，圖書館對許多少用文件作有效利用，自動零件配銷商便於製做自動零件手

冊等等之用。敏感的材質通常為二氮化合物或習慣上的銀基感光劑。 

投影鏡頭通常具有光源和聚光系統，將底片成像到高增益螢幕的投影透

鏡，以及底片運送機構。有些系統具有 Pechan稜鏡合併至光學設計裡讓使用者

可以在螢幕上旋轉影像。 

在圖 32-1顯示一個 24倍射微透鏡。軌跡長度（物到像距）為 40。該透鏡

為 5.2f ，因此 192.0=ΝΑ 。這個透鏡是設計用來作為微縮系統之用。這種型式 

由位於 5.826×4.134底片（Williams and Broadhurst, 1974）上的 60個影像所構成，

每個影像大小為 0.5×0.395（0.637對角長）。資料給在表 32-1。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
表 32-1  24倍射微透鏡 

在底片的頂端部分具有標題。另一種型式在相同大小的底片上使用 98個影

像。 

第一鏡面到物距為 38.012。第一鏡面到像距為 1.987。畸變為 0.7（針孔）。

透鏡焦距長為 1.543。 

注意到例數第二個元件，雖然是負的倍率，仍由冕玻璃材質構成。 

超微縮是使用超過 100倍變形的系統（Fleischman, 1976b；Grey, 1970）。 
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圖 32-1  (a) 24倍射微透鏡  (b) 系統 MTF 
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